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※概要（Summary）： 

 

連携研究先企業サンテック株式会社と利用者とは、２

００２年以降継続してＭＥＭＳ技術の微小光学応用

を実施中であり、なかでも光ファイバ可変減衰器の実

用化例は大きな世界シェアを有している。同技術の水

平展開として、高速ＭＥＭＳ光スキャナを外部変調器

に用いたＳＯＡ型の波長可変レーザーを構成し、それ

を光断層計測法などの光源に実用化した。 

 
※実験（Experimental）： 

 

ナノテクノロジープラットフォーム施設が管理する

電子ビーム描画装置を利用してフォトマスク（５イン

チ）を製作し、東京大学生産技術研究所のＭＥＭＳ系

クリンルームを使用して高速ＭＥＭＳ光スキャナの

試作品を製作した。また、製作したウエハをナノテク

同施設のステルスダイシング装置を用いてチップ分

離する手法を検討した。実際の実用化製品は、外部の

ＭＥＭＳファウンダリ企業（ＭＥＭＳプロセスの委託

サービス企業）を用いて量産することを検討している。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

共振周波数７０ｋＨｚ程度の高速ＭＥＭＳ光スキャ

ナを製作し、４０Ｖ程度の電圧で静電駆動できること

を確認した。また、中心波長１．３μｍまわりで波長

可変範囲１００ｎｍを実現した。 

 

 
図１ ＭＥＭＳ光スキャナ試作結果 
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